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Высокочастотный разряд пониженного давления в процессах обработки кожевенного материала.
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Известно, что ВЧ плазменная обработка позволяет модифицировать тело на глубину около 200Å. Однако обработка пористо- волокнистых тел высокочастотным разрядом пониженного давления практический не изучена.

Нами предложена физическая модель обработки кожевенного материала как пористо-волокнистого тела, которое состоит из переплетенных волокон колагена.

Высокочастотный разряд за счет положительного слоя около тела создает разность потенциала на противоположных сторонах материала. Создаются условия для зажигания несамостоятельного разряда и внутри пор.

Внутри кожевенного материала за счет оседания на поверхность электронов все электроположительные молекулы нейтрализуются или получают отрицательный заряд. За счет ионной обработки рвутся электростатические и водородные связи. Химические связи в молекулах колагена не изменяются.

Ионная обработка позволяет упорядочивать структуру ВМС за счет изменения аморфной фазы в кристаллическую.

Обработанный материал улучшает свои характеристики: повышается температура деструкции кожи, увеличивается предел прочности на разрыв, и при этом она одновременно становится более эластичной. В зависимости от режимов обработки и рода газа можно регулировать скорость впитывания жидкости в материал.

Также в работе рассмотрена устойчивость плазменного воздействия на характеристики кожевенного материала.

Работа проводилась на высокочастотной установке с частотой генерации 13,56 МГц, мощность разряда 1,5 – 3,2 кВт,  с динамическим вакуумом от 13 до 26 Па, расходом плазмообразующего газа от 0 до 0,08 г/с. В качестве плазмообразующего газа использовался аргон, кислород и азот и их смеси. Скорость откачки вакуума 5 – 50 дм3/с.

По полученным результатам можно сделать вывод что высокочастотный разряд позволяет производить объёмную обработку кожевенного материала.
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